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MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

DETERMINAGAO DE SERVIGO VMT/VEI/UFF N2 10, DE 25 DE OUTUBRO DE 2024

Designacdo de Professores responsaveis por
Laboratérios do Departamento de Engenharia
Metalurgica e Materiais - VMT.

O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA METALURGICA E MATERIAIS (VMT)
DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE DA ESCOLA DE ENGENHARIA INDUSTRIAL
METALURGICA DE VOLTA REDONDA, no uso de suas atribuicdes estatutdrias e regimentais

RESOLVE:

| - Designar os seguintes Professores como responsaveis pelos Laboratérios do
Departamento de Engenharia Metallrgica e Materiais a seguir:

Laboratério Sala Professores Responsaveis SIAPE
1 | Caracterizacdo Microestrutural A24 Raphael Midea Cuccovia Vasconcelos Reis 2210910
2 | Eletroquimica e Corrosdo B16 Tiago Branddo Costa 1411979
3 | Ensaios Mecanicos ':ii: Rogério Itaborahy Tavares 0310972
4 Mate.rlfus Ceramicos e Areias de B21 Esoly Madeleine Bento dos Santos 2221776
Fundicao
Laboratério de Polimeros,
5 | Nanomateriais e Quimica A37 Leticia Vitorazi 2361128
Supramolecular
. , A38e . -
6 | Metalurgia Extrativa A39 Giselle de Mattos Araujo 1842551
7 L;?b?r'atorlo de Microscopia - B36 Fabiane Roberta Freitas da Silva 2240337
Didatico
8 Lab'o'ratorlo de Mlcroscopla - B18 Fabiane Roberta Freitas da Silva 2240337
Andlises e Pesquisa
9 | Laboratdrio de Metalografia B;;Se Fabiane Roberta Freitas da Silva 2240337
10 | Modelamento Microestrutural Cc87 Celso Luiz Moraes Alves 2325343
A B19e | Augusto César Lacerda de Oliveira e 2281169
11 | Tratamentos Térmicos e

B20 Rodrigo Pinto de Siqueira 2394757

Il - Revogar DTS/VMT n°06 de 23/05/2023,
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Il - Estas designagbes ndo correspondem a fungdo gratificada.

Esta DTS entrara em vigor na data de sua assinatura.
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